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RheoSense 微晶片粘度计/流变仪



      m-VROC & m-VISC基于微晶片技术（Viscometer/Rheometer-On-a-Chip），

是目前世界上唯一采用微电机系统微流体晶片技术的粘度计/流变仪，检测原理在流体

领域以简单、准确性高而闻名于世。基于此理论开发的粘度计只需极少的样品便可得到

精确的结果、检测速度快、检测范围大、操作简便，是一种全新的粘度检测系统。

应用领域

       Rheosense粘度计流变仪主要应用于生物医药、聚合物、石化、蛋白质、化妆品、饮料等行业。

检测原理

分析软件



最小样本量：100uL

剪切速率范围：1.7~5800 S

粘度范围：0.2~20000mPa-s

精度：＜读数2%

重复性：＜读数0.5%

检测时间：1min

软件：可选
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m-VISC

最小样本量：20uL

剪切速率范围：0.5~1400000 S

粘度范围：0.2~100000mPa-s

温度范围：4~70℃

温度精度：0.15℃

精度：＜读数2%

重复性：＜读数0.5%

检测时间：1min

软件：标配
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m-VROC

技术参数

可选样品池

HVROC-T

温度范围：18~50℃

温度精度：0.15℃

温度稳定性：±0.7℃

控温方式：PID控制半导体加热/制冷

显示：LCD

接口：USB

电源：100-240VAC，50/60Hz，75W

A Cells
(A02,A05,A10)

低粘度

(0.2~200cP)
小样品量

低剪速率

B Clls
(B02.B05,B10)

中等粘度

(0.2~2000cP)
常规粘度范围

有足够的样品

C Cells
(C02,C05,C10,C20,C30)

高粘度

(0.2~10000cP)

低粘度样品：高剪切速率，足够的样品

高粘度样品

E Cells
(E02,E05,E10,E20)

最高粘度

（500cP~100000cP）

高粘度样品

高剪切速率
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